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摘要(译)

本发明提供一种用于监测沉积速率的装置，包括该装置的装置，用于沉
积有机层，监测沉积速率的方法，以及使用该装置制造有机发光显示装
置的方法。用于测量从沉积源排出的沉积材料的沉积速率的沉积速率监
测装置包括：光源，用于照射具有在沉积材料的光激发带宽内的波长的
光;第一光学系统，用于将从光源发出的光照射到排出的沉积材料上;第二
光学系统，用于收集从沉积材料发出的光;第一光传感器，用于检测从沉
积材料发射并在第二光学系统中收集的光量。
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